


























































专利名称(译) 超声波装置、超声波换能器装置及超声波图像装置

公开(公告)号 CN104771190A 公开(公告)日 2015-07-15

申请号 CN201410838144.4 申请日 2014-12-29

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

当前申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

[标]发明人 远藤甲午

发明人 远藤甲午

IPC分类号 A61B8/00 H04R17/00

CPC分类号 G01N2291/014 G01N29/0654 A61B8/4411 A61B8/4281 A61B8/429 A61B8/4427 A61B8/4444 A61B8
/4455 A61B8/4483 A61B8/4494 A61B8/461 A61B8/467 B06B1/0292 B06B1/0618 A61B8/00 H04R17
/00

代理人(译) 余刚

优先权 2014003958 2014-01-14 JP

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明涉及超声波装置、超声波换能器装置及超声波图像装置。超声波
装置，其特征在于，包括：基板，具有多个第一开口部以及第二开口
部，所述第二开口部的开口面积大于所述第一开口部的开口面积；第一
超声波换能器元件，对应每个所述第一开口部设置在堵塞所述第一开口
部的具有第一面积的第一振动膜上，且包括夹着压电体的两个电极；以
及第二超声波换能器元件，设置在堵塞第二开口部且具有比所述第一面
积大的第二面积的第二振动膜上，且包括夹着压电体的两个电极，所述
第一开口部配置为阵列状，且所述第二开口部配置在所述第一开口部被
配置为阵列状的区域与所述基板的外缘之间。
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